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摘要(译)

提供一种制造有机EL显示器的方法，该有机EL显示器包括其中具有TFT
的基板和设置在基板上的多个有机EL元件，每个有机EL元件具有设置在
基板上的第一电极，设置在基板上的有机层。第一电极和设置在有机层
上的第二电极，该方法包括：在其中提供具有TFT的基板;形成连接到基
板上的TFT的第一电极;在第一电极上形成有机层;检测有机层中引入的异
物;形成围绕有机层中的异物的凹槽;并且，在有机层上形成第二电极，第
二电极通过凹槽与由凹槽围绕的区域分开。
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